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摘要(译)

一种超声系统，其利用具有分布在二维中的元件的换能器组件以及波束
形成器，对于每个要形成的波束，基于为用于形成波束的每个元件选择
的预设延迟值对每个使用元件的输出进行采样。形成像数据集一样的c扫
描。
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